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摘要(译)

一个目的是有效地制造使用微结构的有机EL显示器。微结构镶嵌在非导
电多孔基板表面的多个凹面中。在多孔基板上，除了凹陷之外，还形成
有多个通孔。多孔基板的表面覆盖有非导电保护膜。预先在其表面上形
成透明基板，制备透明电极层，并将透明基板安装在多孔基板的背面
侧。形成接触孔，之后通过喷墨方法在通孔内形成发光层。包括接触孔
内部的多孔基板的表面覆盖有诸如铝的金属层，然后图案化金属层，并
形成负电极和布线。
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